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Vynélez sa tjyka zariadenia na aktivova-
nie ndnosu lepidla, najmi na spodkovych
dielcoch obuvi, s poddvacim mechanizmom
dielcov do aktivalného priestoru a so zdroj-
mi infraderveného Ziarenia s odrazovou plo-
chou. . ’

Jednym z vyhodnych spdsobov znovuziska-
nia lepiacej schopnosti ndnosu lepidla na
obuvnickych dielcoch je aktivovanie nénosu
lepidla pdsobenim infraferveného Ziarenia.
V zariadeniach na aktivovanie ndnosu lepid-
la sa pre zlepSenie tepelnej td¥innosti a u~
smernenie tepelného toku zo zdrojov infra-
Eetveného ¥iarenia na dielce s nédnosom le-
pidla pou¥ivajdi odrazové plochy. Doteraz
pou¥ivané odrazové plochy v zariadeniach
na aktivovanie nédnosu lepidla sd rovinné,
parabolické alebo eliptické. Pri pouZiti
rovinnych odrazovych pldch dochddza k vel-~
kému rozptylu #iarenia a toto nie je usmer-
fované priamo na aktivovany dielec., Para-
bolické odrazové plochy usmerfiuji tepelny
tok rovnomerne po celej ploche dielca s né-
nosom lepidla, av¥ak vplyvom priameho
tepelného toku zo zdrojov fiarenia a vply-
vu ochladzovania obvodu dielca dochddza
k nedostatodnému naaktivovaniu nédnosu le~-
pidla a2 k ne¥iadicemu prehriatiu materid-
lu dielcov v ich strednej Zasti, &o méd
nepriaznivy vplyv na fyzikdlno-mechanické
vlastnosti tohoto materidlu. Eliptické odra-’
zové plochy majd td ‘nevfhodu, %e z kon¥truk&-~
‘nych dévodov je velkd vzdialenost zdrojov
infraderveného ¥iarenia od aktivovaného
povrchu a ndiktivovanie lepidla po celom
obvode je nedostato&né, napr. v pripade
pododiev je to oblast pHty a 3pice.
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Uvedené nevyhody odstrafiuje zariadenie
podla vyndlezu, ktorého podstata spoiva
v tom, Ze na vnitorné parabolické &asti
symetrickych dielov tvarovej odrazovej plo-
chy si pripojené vonkajsie eliptické Zasti,
a ve spolo&nych ohniskdch vnditornych para-
bolickych Zasti a vonkaj¥ich eliptickych
8asti oboch dielov sd umiestnené zdroje
infralerveného Ziarenia. .

Technicky d&inok vyndlezu spoliva v do-
siahnuti vysokej tepelnej d&innosti zaria-

- denia, prejavujicej sa dsporou elektrickej

energie a rovnomernym naaktivovanim lepid-
la na ploche dielcov obuvi.

Prikladné .vyhotovenie zariadenia na
aktivovanie nédnosu lepidla na podo8vich
podIa vyndlezu je schématicky zobrazené na
prilofenych vykresoch, kde obr. 1'znali né-
rys zariadenia a obr., 2 perspektivny pohlad
na tvarovi odrazovd plochu zdrojov infra-
Eervendho Ziarenia.

V hornej &asti lavého stojana 11 a pra-
vého stojana 111 obr. 1 je upevneny horny
dopravnik 7 na dopravu nekativovanych diel-
cov 12; spédjanych v nasledovnej operdcii li=-
sovania s aktivovanymi dielcami 9. V strednej
fasti je medzi lavym stojanom 11 a pravym
stojanom 111 umiestneny spodny dopravnik
2 na konci so snimalom 21 polohy aktivova-
nych dielcov 9. Spodny dopravnik 2 a horny
‘dopravnik 7 sd pohdfiané elektromotorom 22
s prevodovkou 23 cez zubovd spojku.24
ovlidand elektromagnetom 27,.prostrednictvon
horného retazového prevodu 25 a spodného
retazového prevodu 26. Vedla spodného doprav-
nika 2 sd upevnené na pravom-stojane 111




8

zdroje. 4 infralerveného Z¥iarenia s tvarovou
.odrazovou plochou 5, otonymi pdkou 53 oko-
lo Zapu 54. Za zdrnJmL 4 infraderveného
Ziarenia je na pravom sto;ane 111 upevnend
pevnid odkladacia doska 6 so zabudovanym
‘snimalom 61 odobratych aktlvovanych

dielcov 9 prepojenym s Casovacim zariade-
nim 62. Na kryte horného dopravnika 7 je
upevneny manipuldtor 3 na uchopenie a pre-
nesenie aktivovanych dielcov 9. Ovlidanie
pracovného cyklu sa deje prostrednictvom
rladlaceJ Easti 13, tvorenej vhodnym za-
pojenim 1og1ckych prvkov. Zdroje 4 infra-
ferveného %iarenia s tvarovou odrazovou
plochou 5 sd uloZené napried k smeru pohy-
bu spodného dopravnika 2 a manlpulatora

3. Oba symetrické dlely tvaroveJ odrazovej
Plochy 5 /obr. 2/ si tvorené vnitornou
parabolickou &astou 51 a k nej pripojenou

PREDMET

Zariadenie na aktivovanie nédnosu lepid~
la na spodkovych dielcoch obuvi s poddva~
cim mechanizmom dielcov do aktivaéného
prxestoru a so zdrojmi infralerveného
Ziarenia s tvarovou odrazovou plochou po-
zostdvajdcou z dvoch pozdIznych symetrlc—
kych dielov, vyznadujdci sa tym, Ze na
vandtorné parabolické &Easti /51/ symetric-
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vonkajSou eliptickou &astou 52. Parametre
vndtornej parabclickej gasti, 51 a vonkaj§ej
ellptldke] dasti 52 sid volené tak, %e tie-
to majd spolodné ohnisko. V ohnlskéch

oboch symetrlckych dielov tvarovej odra-
zovej plochy 5 sl umiestnené zdroje 4 infra-
Eerveného Ziarenia,

Cinnost zariadenia je nasledovnd. Po
nalofeni aktivovaného dielca 9 na spodny
dopravnik 2 a jeho prenesent manlpulatorom
3 do aktiva&ného prxestoru sa zapni zdroje
4 infraerveného Ziarenia a tepelny tok
Je tvarovou odrazovou plochou 5 usmeriiova-
ny na plochu s nédnosom lepldla, ktoré sa
jeho pdsobenim zohreje, &im sa obnovi jeho
1ep1aca schopnost. Po skonfeni doby akti-
védcie sa aktivovany dielec 9 odloZi na
pevnd odkladaciu dosku 6.

NALEZU

kych dielov tvarovej odrazovej plochy /5/
8i pripojené vonkaj¥ie eliptické Sasti
/52/, a v spolocnych ohniskdch vmitornych
parabolickych &asti /51/ a vonkajZich
eliptickych &asti /52/ oboch dielov sd
umiestnené zdroje /4/ infraderveného
Ziarenia.

2 listy vykresov

Severografia, n. p., sévod 7, Most
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